MIMORADNY USTAVNi SEMINAR

(2. €ast vystoupeni navrhovatelt v ramci konkurzu AV CR pro nakup
nakladnych pfristrojti pro rok 2017 - pristroje s cenou nad 5 mil. K¢ bez DPH)

probéhne v utery 10. kvétna 2016 od 15:00
v prednaskovém sale Fyzikalniho Gstavu AV CR
na Slovance

Program:
1.) doc. Marina Tjunina, Ph.D. (odd. 28, sekce 4):
Measurement complex for piezoelectric and ferroelectric thin films

A complex ensures high-precision measurements of displacements as small as a few picometers and
concurrent complete electrical characterization of thin films (thickness smaller than 1 um). The
complex enables experimental studies of electromechanical, piezoelectric, and piezooptic properties
in thin films irrespective of substrates. Primarily, the complex will be used in research on scaling of
functional responses under epitaxial metamorphosis in perovskite oxide ferroics.

2.) Ing. Marian Varga, Ph.D. (odd. 27, sekce 3):
»Deep Reactive lon Etching” pro hloubkové leptani substratt

V ramci Zadosti nakupu nakladnych pfistrojii budou prezentovany systémy reaktivniho iontového
leptani. Porovname plazmatické systémy z hlediska poméru hloubky a velikosti struktury/motivu
s cilem dosahnuti kolmych a hlubokych leptd v materidlech (minimalné 300 um). Dlraz bude kladen
na prinos vakuového systému v ramci budovani technické infrastruktury s cilem podpory Sirokého
spektra aktivit zakladniho vyzkumu probihajicich v rdiznych oddélenich Fyzikalniho Gstavu CAV, v.v.i.

Vystoupeni obou navrhovateld budou mit délku 20 minut, po kazdém bude nasledovat diskuse v délce
max. 10 minut.

prof. Jan Ridky, DrSc.
Feditel Fyzikalniho ustavu AV CR



